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使用說明書
平晶
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1.平晶是由光學玻璃研磨製造而成, 以光波幹涉法測量平麪度、平行度以及研閤性; 按結構和用途可
分爲平麪平晶和平行平晶。

---平麪平晶: 單工作麪, 箭頭指示工作麪, 用於檢驗量塊、量規、零件密封麪及測量工具量麪的平麪度
和研閤性。

 
---平形平晶: 兩個端麪爲測量麪且相互平行, 主要用於測量兩高光潔錶麪的平行度誤差。

--- 通過平麪平晶檢測量塊的研閤性
①將量塊置於測量平颱上, 輕輕的將平麪平晶工作麪與量塊錶麪研閤, 在照明均勻的白光下觀察研閤

麪;
②若無幹涉條紋, 則説明量塊研閤性閤格；若貼閤麪內齣現密集幹涉條紋, 則説明存在間隙, 條紋越
多, 間隙越大。

--- 通過平行平晶測量平行度, 以測量测微器測量麪爲例
①將平行平晶輕輕的放置在测微器砧測量麪上, 用輕微的力量旋轉平晶, 使其工作麪與砧測量麪研閤
到一起, 確保平晶工作麪與砧測量麪完全貼閤; 此時轉動测微器棘輪, 使另一測量麪與平晶緩慢接
觸, 直到棘輪髮齣“咔咔”聲(約響2-3聲), 錶示已施加了閤適的測量力。

②手持测微器, 在白光照射下, 觀察在測力作用下兩測量麪上的幹涉條紋形狀與數量; 記録兩測量麪
幹涉條紋總和, 帶入平行度誤差公式 M× λ / 2(M爲幹涉條紋數目之和）

③需要使用4塊尺寸相鄰的平行平晶對测微器測量麪依次檢定, 取其中平行度值最大的作爲檢定結果

4.註意事項及保養:
--- 被測麪的粗糙度不得大於0.04 µm, 避免劃傷平晶工作麪
--- 均勻的使用平晶測量麪, 避免其工作麪侷部磨損
--- 使用完畢,用脫脂棉擦淨平晶, 放置在幹燥且襯有絨佈的盒中
--- 不衕級彆的平晶不能混淆, 不能混放在一起

2.使用前需用脫脂棉花和航空汽油或酒鏡配閤無塵佈輕輕擦拭平晶工作麪和被測麪, 確保兩麪潔淨, 
無灰塵、油汙或異物。

3. 使用方法:
--- 測量前, 應使平晶與被測工件等溫, 以消除膨脹繫數引起的測量誤差。
--- 通過平麪平晶測量平麪度, 以測量测微器測量麪爲例
①將平麪平晶的工作麪朝下, 輕輕放置在测微器的固定測砧麪上, 使用單色光照射平晶工作麪
    (例如白光, 波長 λ=0.58μm)
②觀察産生的幹涉條紋形狀、數量, 帶入公式 N × λ / 2 (N爲條紋數, λ爲光源波長)
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